
 WG320−5, Änderung von LMS beim Farbensehen; RG-Prozess

λ /nm

Adaptation: λLM=505
Adaptation: λSM=505

logarithm. RG-Empfindlichkeit
log [ Va, La, Ma, Sa ]

logLa= logLo + 0.24
logMa= logMo − 0.18
logSa= logSo − 0.05

400 500 600 700
−2

−1

  0

Schwelle
ta=0.0


